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摘要(译)

一种超声波探头，包括：复合压电元件，包括通过平面上的间隙布置的
压电元件和填充在每个间隙中的填充物;粘合剂层位于与该平面垂直的超
声波照射方向上，该粘合剂层与复合压电元件的一个板表面接触;完整的
反射层通过粘合层与复合压电元件连接，以将复合压电元件中产生的超
声弹性振动基本上朝向复合压电元件板表面反射。复合压电元件具有仅
由压电元件构成的板状连接器部分，板状连接器部分覆盖整个复合压电
元件。
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